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Forschungsziel Anwendung Mikrofluidik
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Wirtschaftliche Bedeutung fiir KMU‘s

» Nutzung kostengunstiger, etablierter Prozesse Mikrofluidik-Chip mit Absorptionsmaximunl]/Plasmonen-

o Mi ; Achi i Kanalstruktur und resonanz (PR) von in Pyrosil
M|k.rostruktur|erur.19 groBflachiger Glassubstrate in Zugangsbohrungen eingebetisten Goldpartkeln bei
optischen und fIU|d|§chen Anwendungen . versch. Umgebungsmedien

* kostenglnstige Fertigungstechnologie fur mittlere
und groBe Stuckzahlen in Analytik, Optoelektronik, Anwendung Mikrooptik

AVT, Produktsicherung, Glasveredelung und Solar

Forschungsergebnisse

* Glasbeschichtung erméglicht HeiBpragen mit
hohen Scherraten bei niedrigen Viskositaten

» Verbesserung Abformgenauigkeit und
Reduzierung Prozesszykluszeit

« Strukturierung von Glasern mit hoher
Klebeneigung und Erweiterung der Palette
einsetzbarer Werkzeugwerkstoffe

Umsetzung der Ergebnisse

« glasartunabhangige Strukturierungstechnologie

* neue Anwendungsgebiete auf dem Feld der
Sensorik durch Edelmetall-Nanopartikelschichten soowm S e s,

. ; 5~k Mikrolinsenarray zur Strahlhomogenisierung (links) und Doppellinse
Abformung komplexer Geometrien zur gro Bflach eines optischen Sensors (rechts) jeweils in der Ubersicht (Fotografie

igen Mikrostrukturierung anorganischer Glaser oben) und rasterelektronenmikroskopischer Detailaufnanme (unten)
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